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(57) Abstract: Disclosed is a piston ring (1) having a substrate (10) to which a wear resistant coating (20) is applied that includes at
least one first element with a melting point Ty, < 700°C. The wear resistant coating (20) contains at least one second element with a
melting point Ty, > 760°C. The wear resistant coating also includes droplets (30) which have a diameter (D) and which contain at
least the first element, wherein at least 90% of the droplets (30) have a value 1 um <D < 10 pm. In the method for producing a wear
resistant coating (20) using an arc evaporation technique, the target material includes at least one first element with a melting point
Tm < 700°C and at least one second element with a melting point Ty, > 760°C, wherein the quantity of the second material contained
in the target material is such that the melting point (T,) of the target material > 1000°C.
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Es wird ein Kolbenring (1) mit einem Substrat (10) und einer darauf aufgebrachten Verschleilschutzschicht (20) beschrieben, die
mindestens ein erstes Element aufweist, dessen Schmelzpunkt T, < 700°C betrédgt. In der Verschleilschutzschicht (20) ist
wenigstens ein zweites Element mit einem Schmelzpunkt T, > 760°C enthalten. In der VerschleiBischutzschicht sind Droplets (30)
mit einem Durchmesser (D) vorhanden, die mindestens das erste Element enthalten, wobei mindestens 90% der Droplets (30)
einen Wert 1 um < D < 10 pm aufweisen. Das Verfahren zur Herstellung einer Verschleilschutzschicht (20) mittels eines
Lichtbogenverdampfungsverfahrens sicht vor, dass das Targetmaterial mindestens ein erstes Element mit einem Schmelzpunkt T,
< 700°C und mindestens ein zweites Element mit einem Schmelzpunkt T,, > 760°C aufweist, wobei das zweite Element in einer
solchen Menge in dem Targetmaterial enthalten ist, dass der Schmelzpunkt (Tw) des Targetmaterials > 1000°C betrégt.
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